




















专利名称(译) Null减法成像技术的超声成像

公开(公告)号 US20200129157A1 公开(公告)日 2020-04-30

申请号 US16/662474 申请日 2019-10-24

[标]申请(专利权)人(译) 校际微电子中心

申请(专利权)人(译) IMEC VZW

当前申请(专利权)人(译) IMEC VZW

[标]发明人 ROCHUS VERONIQUE

发明人 DEMI, LIBERTARIO
ROCHUS, VERONIQUE

IPC分类号 A61B8/08 A61B8/00 G06T7/00

CPC分类号 A61B8/5207 G06T7/0012 A61B8/461 A61B8/4483 G01S7/52047 G01S15/8915 G01S15/8927 G01S15
/8977

优先权 2018202321 2018-10-24 EP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

在第一方面，本公开涉及一种用于可视化表皮与外部环境之间的界面的
方法。 该方法包括：（a）使用超声换能器阵列获取接口的超声信号； 
（b）对所获取的超声信号应用零差减法成像技术，从而形成超声图
像。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/ee59c574-ad16-4dcd-b0b1-759facbf1c57
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/063965514/publication/US2020129157A1?q=US2020129157A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220200129157%22.PGNR.&OS=DN/20200129157&RS=DN/20200129157

